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摘要(译)

一种超声波观察装置，包括：片材，包括：第一换能器34;第一换能器区
域38;柱状部分37;薄膜部分，被配置为在排列方向C上连接第一换能器区
域38中的多个第一上电极32和柱状部分37的第二表面37y;接合部分50构
造成在片材被圆化使得膜部分35变成外表面的状态下结合柱状部分37和
第一换能器34b，并且第一换能器34b定位在第二端部分38b上第一换能
器区域38和柱状部分37彼此连接。
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